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@ Verfahren zum Herstelien einer Steuerscheibe zum gasdichten Einbau in eine Anzeigevorrichtung.

@ Verfahren zum Herstellung einer Steuerscheibe 2um
gasdichten Einbau in eine Anzeigevorrichtung.

Bei einem Verfahren zum Herstelien einer Steuerscheibe
(2) zum gasdichten Einbau in eine Anzeigevorrichtung, deren
Steuerleitungen aus einer Cu-Unterschicht und einer Ni-
Oberschicht bestehen, wird vorgeschlagen, daB beim galva-
nischen Abscheiden der Schichten auf die in Abschirmrah-
men (1) eingeklemmte Steuerscheibe (2) beim Aufbringen
der Ni-Oberschicht eine zusatziiche Abschirmung (3) in den
Bereichen vorgenommen wird, in denen die Glaslotnihte
zum gasdichten Einbau vorgesehen sind.

Das erfindungsgeméBe Verfahren wird bei der Herstel-
lung von flachen Plasmabildschirmen angewendet.
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Verfahren zum Herstellén einer Steuerscheibe zum gasdich-

ten Einbau in eine Anzeigevorrichtung.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer
Steuerscheibe geméB dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein

derartiges Verfahren ist in der dlteren, noch nicht ver-

5ffentlichten Patentanmeldung P 33 41 397.5 beschrieben.

In der dlteren Anmeldung ist die Problematik bei der Her-
stellung dichter Gasdisplays erliutert. Die fiir die Tech-
nologie der Steuerscheiben wichtige Nickelbeschichtung
ist fiir Glaslotlétung nur bedingt geeignet, da Nickel bei
Temperaturen um 450°C keine gute Bindung mit Glaslot ein-
geht. AuBerdem sind dicke Steuerleitungen (Elektrodenlei-
tungen) mit einer Dicke von z.B.)»%pm im Glaslotbereich
problematisch, da es nur schwer mdglich ist, diese in
ihrem Ausdehnungsverhalten so auf das Ausdehnungsverhal-
ten des Glases abzustimmen, daf mechanische Spannungen
ausgeschlossen werden kdnnen. Dagegen ist eine vakuum-
dichte Einglasung von Kupfer unproblematisch.

Bei Anzeigevorrichtungen hohen Informationsinhaltes mit
einer Gasentladung als Elektronenquelle und mit einem
Nachbeschleunigungsraum miissen sehr viele Steuerleitun-
gen (Elektrodenleitungen) gasdicht durch die Glaslotnihte
gefiihrt werden. Dieses Problem wurde bisher nur mit Hilfe
aufwendiger Verfahrensschritte in unterschiedlicher Weise
geldst.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
zum Herstellen einer Steuerplatte zu schaffen, das eine
unproblematische Einglasung und damit einen vakuumdich-
ten Einbau der Steuerplatte in eine Anzeigevorrichtung

erméglicht. "

Rb 1 1Lk/20.3.1985
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Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum Herstellen
einer Steuerscheibe zum gasdichten Einbau in eine Anzeige-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen bzw. WeiterbildungenA
der Erfindung sind Gegenstand zus#itzlicher Anspriiche.

Der erfindungsgem#iBe Vorschlag, die auf die Steuerscheibe
aufzubringende Nickelschicht, die Ausgangspunkt fir die
Herstellung der Steuerleitungen ist, mit Hilfe einer Ab-
schirmung wihrend der galvanischen Abscheidung im Bereich
der spdter vorgesehenen GlaslotnZhte erheblich dinner zu
machen als in den anderen Bereichen der Steuerscheibe,
fithrt praktisch ohne Kostenerh®hung fiir das Gesamtsystem
zu vakuumdichten Displays. Die galvanische Abscheidung
von Nickel auf die Kupferunterschicht wird dabei so abge-
schirmt, daB die Nickelschichtdicke nur noch so grof§ ist,
daB bei den angewandten Temperaturprozessen (z.B. 1x 360°C,
1 x 4400C) eine Cu~Diffusion in oder durch das Ni stattfin-
det.

Anhand von zwei Auéfﬁhrungsbeispielen und der Figur wird
die Erfindung weiter erldutert.

Die Figur zeigt rein schematisch eine Draufsicht auf das

Abschirmrahmenvorderteil und die. darunter liegende Steu-

erscheibe. Das Abschirmrahmenhinterteil ist identisch zum
Vorderteil und daher nicht dargestellt.

Die Kupfer- und Nickelschichten werden durch galvanische
Abscheidung auf die Steuerscheibe 2 aufgebracht. Um eine
gleichm&fBige Schichtdicke zu erhalten, wird die Steuer-
scheibe 2 in Abschirmrahmen 1 galvanisiert. Diese Ab-
schirmrahmen, und zwar zwei Platten aus chemisch resi-
stentem Stahl (V2A-Stahl), besitzen je ein aﬁsgespartes
Fenster, in das die Steuerscheibe 2 geklemmt wird. Die
Bertthrungsfldchen 4 stellen den elektrischen Kontakt dar.
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Wird der Bereich der spiteren Glasldtung beim Galvanisie-
ren im Abstand von z.B. 0,2mm bis O, 4mm von der Galvani-
sieroberflidche durch eine zusidtzliche Abschirmung 3 in
Form eines leitenden Flachbandes, vorzugsweise aus V2A-
Stahl, zusdtzlich abgeschirmt, so wichst in diesem Be-
reich nur eine geringe Schichtdicke auf. Mit kleiner wer-
dendem Abstand des Flachbandes von der zu galvanisieren-
den Oberfliche nimmt auch die Schichtdicke ab.

GemdB einem zweiten Ausfithrungsbeispiel wird so verfahren,
daBl zundchst die galvanische Cu-Schicht ohne Abschirmung
bzw. mit geringer Abschirmung aufgebracht wird. Anschlie-
Bend wird vor der galvanischen Abschirmung wvon Nickel
analog zur Figur Je ein Abschirmrahmen auf der Vorder-
und Riickseite der Steuerplatte angebracht. Der zusdtzli-
che Abschirm- bzw. Abdeckrahmen ist anstelle der Flach-
bander mit Rundmaterial, beispielsweise Draht mit einem
Durchmesser von ca. 1mm bis 5mm ausgeriistet. Dadurch ent-
steht ein von Nickel vdllig abgeschirmter schmaler Bereich
mit Cu-Oberfldche bzw. mit so diinner Ni-Auflage, daf schon
beili geringer Erwdrmung Cu an die Oberfldche diffundiert
und die vakuumdichte Verglasung ermdglicht.

4 Patentanspriiche
1 Figur
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1. Verfahren zum Herstellen einer Steuerscheibe, die in
einer Anzeigevorrichtung zwischen einem Gasentladungsraum
als Elektronenguelle und einem Nachbeschleunigungsraum
zur Beschleunigung der auf einen Bildschirm auftreffenden
Elektronen in eine Umhiillung mittels Glaslotn#Zhten va-
kuumdicht eingeschlossen ist und die eine Steuerstruktur
aufweist, die aus beidseitig aufgebrachten Steuerleitun-
gen besteht, die an ihren Kreuzungspunkten Elektronen-
durchtrittstffnungen aufweisen und gasdicht aus der Um-
hiillung herausgefiihrt sind, dadurch gekenn-
zeichnet, daB fir die Ausbildung der Steuerlei-
tungen in an sich bekannter Weise eine Kupferunterschicht
und eine Nickeloberschicht durch galvanische Abscheidung
auf die in Abschirmrahmen (1) eingeklemmte Steuerscheibe
(2) aufgebracht werden, und daB beim Aufbringen der Nickel-
oberschicht eine zus#itzliche Abschirmung (3) im Bereich

- der vorgesehenen GlaslotnZhte vorgenommen wird, so da8 die

Nickeloberschicht in diesem Bereich diinner ist als in den
aktiven Steuerbereichen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Abschirmrahmen (1) mnd die zu-

sdtzliche Abschirmung (3) aus chemisch resistentem Stahl
bestehen. : '

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, da8 als zusdtzliche Ab-
schirmung (3) Flachbinder verwendet werden.

L. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB als zusdtzliche Ab-

schirmung (3) Rundmaterial, beispielsweise Drzaht ver-
wendet wird.
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